Harmonogram studiéow

Kierunek: Mechatronika

Poziom ksztatcenia: |l stopien

Profil ksztatcenia: ogdlnoakademicki

Forma studiow: stacjonarne

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Dydaktycznej

Kolegium Nauk Przyrodniczych Uchwatg nr 10/02/2024 w dniu 22.02.2024 r.

Realizacja od roku akademickiego 2023/2024
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Grupa zajec ogdlnych
1 Jezyk obcy techniczny * Z0 60 60 30 2 30 2
2 Przedmiot ogdlnouczelniany z 30 30 30 2
3 Przedmiot z obszaru nauk spotecznych Z0 30 15 15 15 15 2
4 Ochrona wtasnosci intelektualnej i prawo pracy Z0 15 15 15 1
Razem zajecia ogdlne 135 60 75 0 0 0 0 0 30 2 30 30 4 30 15 3
Grupa zajeé podstawowych
5 | Imatematykall I z0 |45 ] 15 | 30 15|30 | 3 | | |
6 I IFizyka wspotczesna I Z0 I 30 15 | 15 I 15 15 2 | I |
I  JRazemzajecia podstawowe | f s ]30]4] o 0 0 0 ] 30| 45 o] o o J ojJo 0
Grupa zajec kierunkowych
7 Budowa systemdéw mechatronicznych El 45 15 15 15 15 30 5
8 Programowanie wizualne Z0 30 15 15 15 15 2
9 Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw Z0 30 15 15 15 15 2
10 Podstawy termodynamiki i elektrodynamiki Z0 30 15 15 15 15 2
11 Techniki mikroprocesorowe E3 30 15 15 15 15 3
12 Prototypowanie uktadow elektronicznych Z0 30 15 15 15 15 3
13 Bezpieczenstwo systemdw mechatronicznych i informatycznych 70 30 15 15 15 15 2
14 Urzadzenia pneumatyczne i hydrauliczne Z0 30 15 15 15 15 3
15 Obrabiarki sterowane numerycznie Z0 45 15 30 15 30 3
16 Dokumentacja techniczna Z0 30 15 15 15 15 2
17 Metody redukcji drgan i hatasu Z0 30 15 15 15 15 2
18 Seminarium z 75 75 15 5 30 7 30 12
19 Wyktad monograficzny Z 15 15 15 1
Razem zajecia kierunkowe 450 | 180 | 15 0 135 | 75 45 | 105 | 120 | 23 30 75 12 45 75 19
Grupa zajec kierunkowych do wyboru
1
I IRazem zajecia ogdlne, podstawowe i kierunkowe 660 | 270 § 135 0 135§ 75 45 § 1351 195§ 30 60 | 105 § 16 75 90 22
20 | IPraktyka zawodowa Z0 4
Ogoétem: 660 | 270 | 135 0 135§ 75 45 § 135 § 195 | 30 60 | 105 | 20 75 20 22
tqczna‘ liczba punktéw ECTS uzyskanych:

1. Za zajecia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk spotecznych, nie mniejsza niz 5 pkt ECTS - w przypadku kierunkéow studiéw przyporzgdkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niz odpowiednio nauki humanistyczne lub spoteczne 5

2. W ramach zajec zwigzanych z prowadzonymi badaniami naukowymi 60 pkt ECTS

3. Student zobowigzany jest w trakcie pierwszego roku odby¢ szkolenie BHP w wymiarze minimum 4 godzin oraz szkolenie biblioteczne. Uznaje sie szkolenia odbyte w Uniwersytecie Rzeszowskim na studiach | stopnia

* w roku akademickim 2023/2024 zajecia cze$ciowo realizowane w jezyku angielskim
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Specjalnosé: Systemy pomiarowe i sterujgce
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Przedmioty specjalnosciowe
1 Sterowniki przemystowe E2 45 15 15 15 15 30 4
2 Projektowanie i wizualizacja SCADA E2 45 15 15 15 15 30 4
3 Mechatronika samochodowa Z0 45 15 30 15 30 4
4 Wirtualne przyrzady pomiarowe E3 45 15 30 15 30 4
5 Projektowanie regulatorow Z0 30 15 15 15 15 2
Razem przedmioty specjalnosciowe 210§ 75 0 0 105 0 30 0 0 0 45 75 10 30 60 8
Przedmioty specjalnosciowe do wyboru
Razem przedmioty specjalnosciowe do wyboru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem przedmioty specjalnosciowe i specjalnosciowe do wyboru 210 § 75 0 0 105 0 30 0 0 0 45 75 10 30 60 8
Liczba godzin ogétem 870 | 345 | 135 0 240 | 75 75 | 135§ 195 30 J 105 180§ 30 | 105§ 150§ 30
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Realizacja od roku akademickiego 2023/2024

Specjalnosé: Projektowanie i sterowanie procesami wytwarzania
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Przedmioty specjalnosciowe
1 Komputerowe wspomaganie wytwarzania E2 45 15 15 15 15 30 4
2 Metodyka eksperymentu Z0 30 15 15 15 15 2
3 Modelowanie proceséw produkcyjnych Z0 45 15 30 15 30 4
4 Systemy ERP E2 45 15 30 15 30 4
5 Zastosowania robotéw E3 45 15 30 15 30 4
Razem przedmioty specjalnosciowe 210 § 75 15 0 105 0 15 0 0 0 45 75 10 30 60 8
Przedmioty specjalnosciowe do wyboru
Razem przedmioty specjalnosciowe do wyboru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem przedmioty specjalnosciowe i specjalnosciowe do wyboru 210§ 75 15 0 105 0 15 0 0 0 45 75 10 30 60 8
Liczba godzin ogétem 870 | 345 | 150 0 240 | 75 60 | 135§ 195 30 J 105 180§ 30 | 105§ 150§ 30




